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○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，センターの電話番号にお問い合わせくださ

い。設備利用の利用手続き等は設備利用のページでご確認ください。 

 令和 4 年 7 月 25 日 

 

クリーンベンチ 

 無菌状態での作業 

[型式] 

 クリーンベンチ ＭＣＶ－１３ＢＳＦ 

 ガスバーナー ＭＣＶ－Ｂ１０ 

[仕様] 

 内寸法（ワークエリア）（cm）：136×61×68 

フィルタ：HEPA フィルタ   

[設置年度] 

 1994 年度（平成 6 年度） 

 

 

 

  

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/machinelist.html

